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69 Verfahren zur Reduzierung der Untergrundhelligkeit im unteren Bildbereich einer Gasentladungsanzeigevorrichtung.
6) Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur Redu- 1 |
zierung der Untergrundhelligkeit im unteren Bildbereich "'I ol
einer Gasentladungsanzeigevorrichtung. Mit diesem Ver- KH IKR
fahren soll die Regluzier.ung der _Bildsghirmhelligkeit ver- 1 -~ 1
mieden werden. Die Erfindung sieht hierzu vor, daB das
Plasma nach dem Bildende (unterem Bildbereich) riick-
wiérts zur ersten Kathode getastet wird. Das erfindungs- ] n o
gemaBe Verfahren wird bei flachen (Plasma-) Bildschirmen
angewendet.
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